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Afin d’étendre le domaine d’application des pompes a chaleur a absorption
(thermo-transformation (chaud) et réfrigération) :

- Identifier les nouvelles paires de fluides de travail pouvant atteindre des
températures de 150 ° C (et Tlift >70 ° C)

- Développer les architectures de cycle permettant d’atteindre des
températures en dessous de -50° C

- Permettre la récupération de chaleur fatale (<100 ° C)
- Développer des systemes performants

- Dimensionner les composants du systeme
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Ejecteur — absorbeur
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Composants

Absorption optimisée
Objectifs :

. Atteindre la plus haute température possible dans
I'absorbeur

. Modéliser, dimensionner, comparer et choisir le
systeme d’absorption les plus adéquat pour une
application donnée
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Démarche :
- Etat de I'art sur les technologies d’absorption
- Développement des modéles pour els absorbeurs a bulles, a garnissage et
a film tombant
- Etude de la pertinence des technologies d’absorbeurs
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Résultats : Profil de température (A/B)
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Modélisation des technologies d’absorption

Exemple : Absorbeurs a bulles
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Lp

Hypothéses

s*Equations de bilan de matiére et d’énergie

“*Modele de turbulence: k-¢ standard

ot 8 ssParoi ayant la condition de non-glissement

% les propriétés des fluides sont obtenues par ASPEN
K Properties (densité, conductivité thermique, capacité
thermique, viscosité)

s+ Conditions aux limites: vitesse et température a I'entrée du
primaire, pression et température a la sortie

Lt | Ld

[
| Conteurs of Velocity Magrilude (mfs) ‘ Cantours of Vakeery Magritude (ms) Jun 21, 2016

ANSYS Fioant 15.0 (29, dons Inp, ske)

Ll
ANSYS Fluent 15,0 (2d, dbng

Figure 14 : Profil de vitesse pour le fluide primaire Figure 15: Profil de vitesse pour le fluide primaire
dans l'éjecteur de ©@=80°(Total) dans l'éjecteur de @=80°( Air liquide)
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* Précision des équations d’état et des données d’équilibre L-V pour des
meélanges binaires organiques

* Nécessité des données précises de propriétés thermo-physiques pour le
dimensionnement de :

« Ejecteurs
» Absorbeurs
« Echangeurs de chaleur

* Vitesse de propagation du son dans les phases gazeuses
« Données validées d’enthalpie d’excés et d’enthalpie de mélange

* Interfacage avec des simulateurs et autres outils existants
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